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Arbeitsinhalt

Am Institut fiir Mikroproduktionstechnik befassen wir uns mit der Fertigung von
Metastrukturen. Dabei handelt es sich um kleinste Strukturen im Nanometerbereich, die
beispielsweise fiir optische Anwendungen genutzt werden. Sie zeichnen sich typischerweise
durch hohe Aspektverhaltnisse aus und erfordern fiir die hochprazise Strukturiibertragung
eine Kombination aus Elektronenstrahllithografie und reaktiven Trockenatzprozessen. Im
Rahmen des Atzprozesses kommen sogenannte Hartmasken zum Einsatz. Diese haben die
Aufgabe, bestimmte Bereiche vor dem Atzprozess zu schiitzen, indem ihre
Materialeigenschaften gezielt so angepasst werden, dass gegeniiber spezifischen
Atzprozessen eine definierte Atzbestandigkeit erreicht wird.

Henning Giese

ﬂ 8113.11.30 Ziel dieser Arbeit ist die Auswahl, Entwicklung und Charakterisierung einer hochselektiven
\. 0511/762-18386 Hartmaske, die eine prazise Strukturiibertragung mittels plasmagestiitzter Trockendtzprozesse
N diese@ erlaubt. Hierzu werden verschiedene Materialsysteme experimentell untersucht und
impt.uni-hannover.de hinsichtlich ihrer Eignung fiir zukiinftige Metastrukturierungsprozesse bewertet.
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